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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,1.
устройств  и  установок электроники и  наноэлектроники различного  вакуумного  назначения,  а
также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования.

Изучение дисциплины прививает способность выявлять естественнонаучную сущность2.
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности с привлечением соответствующего
физико-математического аппарата, построением физических и математических моделей.

В ходе изучения дисциплины прививается способность аргументированно выбирать и3.
реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров
и характеристик вакуумных систем, приборов измерения вакуума, схем управления, устройств и
установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

1.2. Задачи дисциплины

Развитие  способности  к  решению  профессиональных  задач  в  области  вакуумных1.
технологий на основе научного подхода с применением физико-математического аппарата.

Развитие  способности  к  моделированию  процессов,  происходящих  в  вакууме  с2.
применением ЭВМ.

Развитие способности аргументировать свой выбор вакуумных установок и оборудования3.
для формирования фрагментов приборов квантовой и оптической электроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.2.9.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
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ПКР-5. Способен
строить простейшие
физические и
математические
модели приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения, а также
использовать
стандартные
программные средства
их компьютерного
моделирования

ПКР-5.1. Умеет строить физические и математические модели модулей,
узлов, блоков.

ПКР-5.2. Владеет навыками компьютерного моделирования.

ПКР-6. Способен
аргументировано
выбирать и
реализовывать на
практике эффективную
методику
экспериментального
исследования
параметров и
характеристик
приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения

ПКР-6.1. Знает методики проведения исследований параметров и
характеристик узлов, блоков.

ПКР-6.2. Умеет проводить исследования характеристик электронных
приборов.

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
4 семестр

1 Вакуумная технология
2 Расчет вакуумных систем
3 Подготовка изделий к технологическим операциям
4 Пленочная технология, эпитаксия
5 Сертификация технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов
6 Разработка инструкций по эксплуатации используемых технического оборудования и
программного обеспечения для обслуживающего персонала


